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Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentow z zagadnieniami mikromechaniki, metodami rozwigzywania zadarn projektowych w konstrukcjach mikromechanicznych. Celem
przedmiotu jest takze zapoznanie studentéw z klasyfikacjg podzespotow funkcjonalnych mikrorobotéw, zespotdéw urzadzen mechanizacji, automatyzacji i robotyzacji wybranych
proceséw technologicznych.
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